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研究領域： 
凝態物理實驗與材料計算模擬 
主要研究項目： 
1. 凝態物理實驗與計算模擬 
2. 表面、薄膜、磊晶的物理與化學 

3. 同步輻射光電子譜技術與科學 
4. 原子解析度掃瞄探針顯微鏡技術與科學
研究項目簡介：
我們的研究領域一般常簡稱為”表面科學”，其實是廣泛包含凝體的表面、介面與薄膜的原子結構、電子結構、物理與化學特性、現象與各種樣品處理、薄膜成長技術等的相關研究。我們的工作以研究基礎物理課題為主軸，但須綜合應用當代物理、化學、材料的跨領域知識，研究成果也回饋給這些領域做為基礎知識或技術發展參考資訊。 
我們實驗室中主要研究計畫經常是以超高真空環境為背景、以完美的半導體晶體表面為舞台，以同步輻射光源為探照燈、以掃瞄探針顯微鏡為攝影機，以各種原子、分子、薄膜為演員，來瞭解、研究大自然寫的劇本如何演出，或者嘗試要自然依我們自己編寫劇本演出。   
因為同時應用強有力又互補的高解析度光電子能譜技術與清楚解析出單一原子的顯微技術，對研究過的問題，比如原子力顯微鏡如何受到樣品局部功函數影響，氫分子如何由受熱表面脫附、”染色技術”概念如何可以用於掃瞄探針顯微術、第四族半導體分子束磊晶的原子軌跡、離子固體薄膜成長技術於其特性等，我們大都能得到很好的瞭解或解答。
我們實驗室也利用最新電腦叢集的高速能力，運用量子力學為基礎的材料計算與模擬軟體，來分析與瞭解我們的實驗結果。能譜技術、顯微技術、與材料計算與模擬是我們研究的三個支腳。
相關課程：
其他：

